rD Plasma System

TRESC UCHWAL PODJETYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPOLKI PLASMA SYSTEM S.A.
W DNIU 05 MAJA 2022 ROKU

Uchwata nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki pod firmg Plasma System Spoétka Akcyjna
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 05 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Dziatajgc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spotek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Plasma System Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach Slgskich postanawia dokona¢ wyboru
Przewodniczgcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Kacpra Boron.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gfosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tacznie 4.665.296 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.665.296 waznych glosow. Gfosy wazne oddano z 4.665.296 akcji, stanowigcych 84,95%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.665.296 gtoséw, co stanowito 100% waznie
oddanych gtoséw, przy braku gtoséw .przeciw” i ,wstrzymujgcych sie”. Uchwata zostata powzieta
Jjednogtosnie.

Uchwata nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki pod firma Plasma System Spétka Akcyjna
z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 05 maja 2022 roku
w sprawie odstgpienia od gtosowania nad uchwatg w sprawie uchylenia tajnosci glosowania
dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej przez Walne Zgromadzenie

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spdtki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slaskich postanawia niniejszym odstgpi¢ od gtosowania nad uchwatg w sprawie uchylenia tajnosci
gtosowania dotyczacego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej przez Walne Zgromadzenie.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.665.296 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.665.296 waznych glosow. Gfosy wazne oddano z 4.665.296 akcji, stanowigcych 84,95%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.665.296 gtosoéw, co stanowito 100% waznie
oddanych gftoséw, przy braku gtoséw .przeciw” i ,wstrzymujgcych sie”. Uchwata zostata powzieta
Jednogtosnie.

Uchwata nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki pod firmg Plasma System Spoétka Akcyjna
z siedzibag w Siemianowicach Slaskich
z dnia 05 maja 2022 roku
w sprawie odstgpienia od gtosowania nad uchwatg w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slaskich, postanawia niniejszym odstgpi¢ od powotania Komisji Skrutacyjnej i powierzy¢ liczenie gtoséw
Przewodniczgcemu Walnego Zgromadzenia Spofki.
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§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.665.296 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.665.296 waznych gtosow. Gfosy wazne oddano z 4.665.296 akcji, stanowigcych 84,95%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.665.296 gftosdw, co stanowito 100% waznie
oddanych gftoséw, przy braku gloséw .przeciw” i ,wstrzymujgcych sie”. Uchwata zostata powzieta
Jednogtosnie.

Uchwata nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki pod firmg Plasma System Spoétka Akcyjna
z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 05 maja 2022 roku
w sprawie przyjecia porzgdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma System Spotki Akcyjnej z siedzibg w Siemianowicach
Slask|ch przyjmuje nastepujacy porzadek obrad:
Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci

do podejmowania uchwat.

3. Podjecie uchwaty w sprawie odstgpienia od gtosowania nad uchwatg w sprawie uchylenia tajnosci
gtosowania dotyczgcego wyboru Komisji Skrutacyjnej powotywanej przez Walne Zgromadzenie.
Podjecie uchwaty w sprawie odstgpienia od wyboru Komisji Skrutacyjne;.

Przyjecie porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedstawienie przez Zarzad informacji o biezacej sytuacji finansowej Spétki oraz strategii dziatania,
w tym nowych kierunkéw rozwoju.

Podjecie uchwaty w sprawie zmian osobowych w skfadzie Rady Nadzorczej Spotki VIII kadenciji.
Wolne wnioski.

Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
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W jawnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy fgcznie 4.665.296 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.665.296 waznych glosow. Gfosy wazne oddano z 4.665.296 akcji, stanowigcych 84,95%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.665.296 gfosdw, co stanowito 100% waznie
oddanych gftoséw, przy braku gloséw .przeciw” i ,wstrzymujgcych sie”. Uchwata zostata powzieta
Jednogtosnie.

Uchwata nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spotki pod firmg Plasma System Spotka Akcyjna
z siedziba w Siemianowicach Slaskich
z dnia 05 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Cztonka Rady Nadzorczej Spotki w drodze kooptacji

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spoétki Plasma System Spétka Akcyjna z siedzibg w Siemianowicach
Slgskich, dziatajgc na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spétki postanawia zatwierdzié uchwate nr 1 podjeta
przez Rade Nadzorczg Spétki w dniu 02.03.2022 roku w przedmiocie powotania Pana Jakuba
Debowskiego (Debowski) do Rady Nadzorczej w drodze kooptaciji.

§2

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

W tajnym gtosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadajgcy tgcznie 4.665.296 akcji, nad podjeciem tej
uchwaty oddano 4.665.296 waznych glosow. Gfosy wazne oddano z 4.665.296 akcji, stanowigcych 84,95%
kapitatu zaktadowego. ,Za” podjeciem uchwaty oddano 4.665.296 gtoséw, co stanowito 100% waznie
oddanych gfoséw, przy braku gfosow ,.przeciw” i ,wstrzymujgcych sie”. Uchwata Zzostata podjeta
Jednogtosnie.



